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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２Ｄ又は３Ｄ画像を表示する超音波診断撮像システムであって、当該超音波診断撮像シ
ステムは、
　２次元アレイトランスデューサの素子の１×Ｎパッチでターゲット領域を走査する前記
２次元アレイトランスデューサを有する超音波プローブであって、前記１×ＮパッチのＮ
方向は、エレベーション方向又はアジマス方向の一方に延在し、各１×Ｎパッチは、Ｎ個
の素子の総数よりも少ない複数の素子を含むサブパッチに分割される、前記超音波プロー
ブと、
　前記超音波プローブ内にあり、前記２次元アレイトランスデューサの素子に結合され、
各サブパッチから受信される信号に遅延を適用して、サブパッチ信号を、前記エレベーシ
ョン方向又は前記アジマス方向の前記一方において集束させるマイクロビームフォーマと
、
　前記超音波プローブに結合され、集束された前記サブパッチ信号を受信し、前記サブパ
ッチ信号に遅延を適用して、前記サブパッチ信号を、前記エレベーション方向又は前記ア
ジマス方向の他方においてステアリング及び／又は集束させるシステムビームフォーマと
、
　前記マイクロビームフォーマ及び前記システムビームフォーマに結合され、ターゲット
領域の走査を制御するようにユーザ制御に反応するビームフォーマコントローラと、
　前記システムビームフォーマによってステアリング及び／又は集束された前記サブパッ
チ信号に反応して画像データを生成する画像プロセッサと、
　前記画像プロセッサに結合され、前記ターゲット領域の２Ｄ又は３Ｄ画像を表示するデ
ィスプレイと、
　を含む、超音波診断撮像システム。
【請求項２】
　前記マイクロビームフォーマは更に、前記エレベーション方向において集束されるよう
に、各サブパッチによって送信される信号のタイミングを制御する、請求項１に記載の超
音波診断撮像システム。
【請求項３】
　前記マイクロビームフォーマは更に、前記エレベーション方向における点焦点に集束さ
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れるように、各サブパッチによって送信される信号のタイミングを制御する、請求項２に
記載の超音波診断撮像システム。
【請求項４】
　前記マイクロビームフォーマは更に、前記エレベーション方向における平面波として集
束されるように、各サブパッチによって送信される信号のタイミングを制御する、請求項
２に記載の超音波診断撮像システム。
【請求項５】
　前記マイクロビームフォーマは、前記サブパッチ信号を前記エレベーション方向におけ
る点に集束させるように、各サブパッチから受信される信号に遅延を適用する、請求項１
に記載の超音波診断撮像システム。
【請求項６】
　前記マイクロビームフォーマは、前記サブパッチ信号を前記エレベーション方向におけ
る平面波として集束させるように、各サブパッチから受信される信号に遅延を適用する、
請求項１に記載の超音波診断撮像システム。
【請求項７】
　前記マイクロビームフォーマは更に、各サブパッチから受信される信号にアナログ遅延
を適用するマイクロビームフォーマ回路を含む、請求項１に記載の超音波診断撮像システ
ム。
【請求項８】
　前記マイクロビームフォーマは、前記サブパッチの送信信号及び／又は受信信号を前記
エレベーション方向において集束させ、
　前記システムビームフォーマは更に、前記エレベーション方向に集束される前記サブパ
ッチ信号をデジタル的に遅延させるデジタルビームフォーマを含む、請求項７に記載の超
音波診断撮像システム。
【請求項９】
　前記２次元アレイトランスデューサは更に、各列がＮ個の素子を含むＭ列の素子を含み
、
　Ｍは、前記アジマス方向又は前記エレベーション方向の一方に延在し、Ｎは、前記アジ
マス方向又は前記エレベーション方向の他方に延在する、請求項１に記載の超音波診断撮
像システム。
【請求項１０】
　各１×Ｎパッチの前記アジマス方向に、単一のトランスデューサ素子を含み、各１×Ｎ
パッチの前記エレベーション方向に、複数のトランスデューサ素子を含む、請求項１に記
載の超音波診断撮像システム。
【請求項１１】
　前記Ｎ方向は、前記エレベーション方向に延在し、前記マイクロビームフォーマによっ
て、各サブパッチから受信される信号に適用される前記遅延は、前記アジマス方向におけ
る集束をもたらさない、請求項１に記載の超音波診断撮像システム。
【請求項１２】
　前記マイクロビームフォーマの遅延によって生成される波面は、前記アジマス方向に延
在する平面に沿って集束される、請求項１に記載の超音波診断撮像システム。
【請求項１３】
　前記システムビームフォーマの遅延によって生成される波面は、前記エレベーション方
向に延在する平面に沿って集束される、請求項１２に記載の超音波診断撮像システム。
【請求項１４】
　前記マイクロビームフォーマ及び前記システムビームフォーマの遅延によって生成され
る波面は、前記アジマス方向及び前記エレベーション方向の両方においてステアリング及
び集束される、請求項１に記載の超音波診断撮像システム。
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摘要(译)

图1是具有以1×N贴片操作的2D阵列换能器的诊断超声系统。 这些补丁
只有一个元素宽。 补丁的“ N”长度在扫描的2D图像平面的仰角方向上延
伸，单个元素的宽度在横向（方位角）方向上延伸。 由微束形成器沿每
个贴片在仰角方向上进行聚焦，而由横向（方位角）方向进行聚焦由系
统波束形成器进行。 每个面片在方位方向上的最小宽度允许在2D图像的
方位平面中生成高分辨率图像，包括用于高帧频成像的高分辨率多行接
收。
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